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Считать в 

плане
Индекс Наименование

Блок/ 

часть

Экза 

мен
Зачет

Зачет с 

оц.
КП КР

Экспер 

тное
Факт

Экспер 

тное

По 

плану

Конт. 

раб.
КСР СР

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр КСР СРП ИКР СР

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр КСР СРП ИКР СР

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр КСР СРП ИКР СР

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр КСР СРП ИКР СР

Конт 

роль
Код Компетенции

73 73 2628 2628 1054 60 1448 126 24 162 18 196 20 450 18 22 122 12 152 20 432 54 27 150 12 170 20 566 54

42 42 1512 1512 684 40 756 72 21 144 18 178 18 380 18 10 50 12 82 12 186 18 11 66 12 82 10 190 36

+ Б1.О.01
Методология научного исследования и 

представление его результатов
Б1.О 1 2 2 72 72 30 2 42 2 14 14 2 42 3 УК-1; ОПК-2

+ Б1.О.02 Основы современной оптики и фотоники Б1.О 1 4 4 144 144 88 6 56 4 32 18 32 6 56 3 ОПК-1

+ Б1.О.03 Обработка оптической информации Б1.О 1 3 3 108 108 52 2 56 3 32 18 2 56 3 ОПК-3

+ Б1.О.04 Оптика полупроводников Б1.О 1 2 2 72 72 34 2 38 2 16 16 2 38 3 ОПК-2

+ Б1.О.05 Введение в физику рентгеновского излучения Б1.О 1 3 3 108 108 38 2 70 3 18 18 2 70 3 ОПК-1

+ Б1.О.06 Основы физической химии Б1.О 1 4 4 144 144 82 2 44 18 4 32 48 2 44 18 3 ОПК-1

+ Б1.О.07 Профессиональная подготовка на английском языке Б1.О 2 1 6 6 216 216 68 4 130 18 3 32 2 74 3 32 2 56 18 3 УК-1; ОПК-2

+ Б1.О.08 Академическое письмо Б1.О 2 2 2 72 72 30 2 42 2 14 14 2 42 3 УК-1; ОПК-4

+ Б1.О.09 Методы оптической спектроскопии Б1.О 2 3 3 108 108 54 6 54 3 18 12 18 6 54 3 ОПК-2

+ Б1.О.10 История философии и науки Б1.О 3 3 3 108 108 38 2 52 18 3 18 18 2 52 18 3 УК-1

+ Б1.О.11 Машинное обучение и анализ больших данных Б1.О 3 3 3 108 108 50 2 40 18 3 18 30 2 40 18 3 ОПК-1; ОПК-2

+ Б1.О.12 Физика наноматериалов и наноструктур Б1.О 2 2 2 72 72 38 2 34 2 18 18 2 34 3 ОПК-1

+ Б1.О.13
Микроскопия: методы визуализации в микро- и нано-

масштабе
Б1.О 3 3 3 108 108 44 4 64 3 12 12 16 4 64 3 ОПК-2

+ Б1.О.14 Метрология Б1.О 3 2 2 72 72 38 2 34 2 18 18 2 34 3 ОПК-2; ОПК-3

31 31 1116 1116 370 20 692 54 3 18 18 2 70 12 72 70 8 246 36 16 84 88 10 376 18

+ Б1.В.ДВ.01 Элективные модули Б1.В 223 123 2333 3 31 31 1116 1116 370 20 692 54 3 18 18 2 70 12 72 70 8 246 36 16 84 88 10 376 18 3 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-2

- Б1.В.ДВ.01.01 Дизайн умных материалов Б1.В 22 22333 2233 23 31 31 1116 1116 486 30 594 36 17 130 116 18 312 36 14 90 120 12 282 3 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-3

- Б1.В.ДВ.01.01.01 Избранные главы физики твердого тела Б1.В 2 3 3 108 108 44 8 46 18 3 18 18 8 46 18 3 ОПК-1; ПК-1

- Б1.В.ДВ.01.01.02 Избранные главы биологии и химии Б1.В 2 2 2 72 72 44 2 28 2 26 16 2 28 3 ПК-3

- Б1.В.ДВ.01.01.03 Материаловедение и технологии материалов Б1.В 2 3 3 108 108 38 2 70 3 18 18 2 70 3 ПК-1; ПК-2

- Б1.В.ДВ.01.01.04 Дизайн эксперимента и математическая статистика Б1.В 3 3 3 108 108 50 2 58 3 16 32 2 58 3 ОПК-1; ОПК-2

- Б1.В.ДВ.01.01.05 Технологическое предпринимательство Б1.В 3 2 2 72 72 40 4 32 2 18 18 4 32 3 ОПК-3; ОПК-4

- Б1.В.ДВ.01.01.06 Проектный менеджмент Б1.В 3 3 3 108 108 52 2 56 3 18 32 2 56 3 ОПК-4

- Б1.В.ДВ.01.01.07(К)
Курсовой проект по модулю "Дизайн умных 

материалов"
Б1.В 3 3 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-3

- Б1.В.ДВ.01.01.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В 2 223 3 2 15 15 540 540 218 10 304 18 9 68 64 6 168 18 6 38 38 4 136 3 ОПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-2

- Б1.В.ДВ.01.01.ДВ.01.01 Электроника Б1.В 2 2 3 3 108 108 66 2 24 18 3 32 32 2 24 18 3 ОПК-2

- Б1.В.ДВ.01.01.ДВ.01.02
Технология производства солнечных элементов и 

модулей
Б1.В 2 2 3 3 108 108 66 2 24 18 3 32 32 2 24 18 3 ОПК-2

- Б1.В.ДВ.01.01.ДВ.01.03
Наноматериалы и биологические системы. 

Бионанотехнологии
Б1.В 2 3 3 108 108 38 2 70 3 18 18 2 70 3 ПК-3

- Б1.В.ДВ.01.01.ДВ.01.04 Астрофизика и космология Б1.В 2 3 3 108 108 50 2 58 3 32 16 2 58 3 ОПК-1

- Б1.В.ДВ.01.01.ДВ.01.05 Функциональные наноматериалы и их приложения Б1.В 2 3 3 108 108 50 2 58 3 32 16 2 58 3 ПК-2

- Б1.В.ДВ.01.01.ДВ.01.06 Поверхностные явления Б1.В 3 3 3 108 108 38 2 70 3 18 18 2 70 3 ПК-1

- Б1.В.ДВ.01.01.ДВ.01.07 Аддитивные технологии Б1.В 2 3 3 108 108 34 2 74 3 18 14 2 74 3 ПК-2

- Б1.В.ДВ.01.01.ДВ.01.08 Приложения магнитных материалов Б1.В 2 2 3 3 108 108 34 2 56 18 3 18 14 2 56 18 3 ПК-2

- Б1.В.ДВ.01.01.ДВ.01.09 Квантовые технологии Б1.В 3 3 3 108 108 42 2 66 3 20 20 2 66 3 ПК-2

- Б1.В.ДВ.01.02 Оптика и фотоника Б1.В 2233 223
22333

3
3 31 31 1116 1116 600 28 444 72 15 130 12 130 14 218 36 16 140 160 14 226 36 3 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4

- Б1.В.ДВ.01.02.01 Избранные главы оптики и фотоники Б1.В 2 3 3 108 108 58 4 32 18 3 26 12 16 4 32 18 3 ОПК-1

- Б1.В.ДВ.01.02.02 Физика лазеров Б1.В 2 3 3 108 108 54 2 36 18 3 20 32 2 36 18 3 ОПК-1

- Б1.В.ДВ.01.02.03 Флуоресцентная спектроскопия & Life Sciences Б1.В 2 2 2 72 72 52 2 20 2 32 18 2 20 3 ОПК-4

- Б1.В.ДВ.01.02.04 Оптоэлектроника Б1.В 3 2 2 72 72 46 2 26 2 18 26 2 26 3 ОПК-3

- Б1.В.ДВ.01.02.05 Нелинейная оптика Б1.В 3 2 2 72 72 52 2 20 2 32 18 2 20 3 ОПК-1

- Б1.В.ДВ.01.02.06 Фотонные приборы Б1.В 3 2 2 72 72 30 2 42 2 14 14 2 42 3 ОПК-2

- Б1.В.ДВ.01.02.07 Автоматизация оптического эксперимента Б1.В 3 2 2 72 72 46 2 26 2 18 26 2 26 3 ОПК-2

- Б1.В.ДВ.01.02.08(К) Курсовой проект по модулю "Оптика и фотоника" Б1.В 3 3 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.01 Дисциплины по выбору 3-1 Б1.В 3 3 3 108 108 54 2 36 18 3 20 32 2 36 18 3 ОПК-2

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.01.01 Оптический неразрушающий контроль Б1.В 3 3 3 108 108 54 2 36 18 3 20 32 2 36 18 3 ОПК-2

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.01.02 Фотоника молекул Б1.В 3 3 3 108 108 54 2 36 18 3 20 32 2 36 18 3 ОПК-1

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.01.03
Оптические приборы в каналах синхротронного 

излучения
Б1.В 3 3 3 108 108 54 2 36 18 3 20 32 2 36 18 3 ОПК-2

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.02 Дисциплины по выбору 3-2 Б1.В 3 3 3 108 108 38 2 52 18 3 18 18 2 52 18 3 ОПК-2

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.02.01 Волоконно-оптические системы связи Б1.В 3 3 3 108 108 38 2 52 18 3 18 18 2 52 18 3 ОПК-2

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.02.02 Основы биофотоники Б1.В 3 3 3 108 108 38 2 52 18 3 18 18 2 52 18 3 ОПК-2; ПК-2

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.02.03 Взаимодействие излучения с веществом Б1.В 3 3 3 108 108 38 2 52 18 3 18 18 2 52 18 3 ОПК-1

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.03 Дисциплины по выбору 3-3 Б1.В 3 2 2 72 72 48 2 24 2 20 26 2 24 3 ОПК-1; ОПК-2

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.03.01
Основы современной микроскопии и методов 

визуализации
Б1.В 3 2 2 72 72 48 2 24 2 20 26 2 24 3 ОПК-1; ОПК-2

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.03.02 Основы нанофотоники Б1.В 3 2 2 72 72 48 2 24 2 20 26 2 24 3 ОПК-1

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.03.03 Основы рентгеновской оптики Б1.В 3 2 2 72 72 48 2 24 2 20 26 2 24 3 ОПК-1; ОПК-2

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.04 Дисциплины по выбору 2-2 Б1.В 2 2 2 72 72 34 2 38 2 16 16 2 38 3 ПК-2

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.04.01 Цифровая голография Б1.В 2 2 2 72 72 34 2 38 2 16 16 2 38 3 ПК-2

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.04.02 Теория синхротронного излучения Б1.В 2 2 2 72 72 34 2 38 2 16 16 2 38 3 ОПК-1; ПК-2

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.04.03 Оптика коротких импульсов Б1.В 2 2 2 72 72 34 2 38 2 16 16 2 38 3 ПК-2

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.05 Дисциплины по выбору 2-3 Б1.В 2 2 2 72 72 34 2 38 2 16 16 2 38 3 ПК-2

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.05.01 Источники оптического излучения Б1.В 2 2 2 72 72 34 2 38 2 16 16 2 38 3 ПК-2

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.05.02
Оптические методы исследования поверхности и 

тонких пленок
Б1.В 2 2 2 72 72 34 2 38 2 16 16 2 38 3 ОПК-2; ПК-2

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.05.03
Синхротронные исследования микро- и 

наноструктурированных сред
Б1.В 2 2 2 72 72 34 2 38 2 16 16 2 38 3 ПК-1

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.06 Дисциплины по выбору 2-4 Б1.В 2 3 3 108 108 54 2 54 3 20 32 2 54 3 ПК-1

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.06.01
Моделирование оптических свойств молекул и 

материалов
Б1.В 2 3 3 108 108 54 2 54 3 20 32 2 54 3 ПК-1

- Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.06.02 Современные приложения рентгеновской оптики Б1.В 2 3 3 108 108 54 2 54 3 20 32 2 54 3 ПК-2

+ Б1.В.ДВ.01.03 Космическое двигателестроение Б1.В 223 123 2333 3 31 31 1116 1116 370 20 692 54 3 18 18 2 70 12 72 70 8 246 36 16 84 88 10 376 18 3 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-2

+ Б1.В.ДВ.01.03.01 Теория двигателей космических аппаратов Б1.В 2 3 3 108 108 34 2 56 18 3 16 16 2 56 18 3 ПК-2

+ Б1.В.ДВ.01.03.02 Специальные главы теории горения и взрыва Б1.В 2 3 3 108 108 38 2 70 3 18 18 2 70 3 ОПК-1; ПК-1

+ Б1.В.ДВ.01.03.03 Физика частично ионизованного газа Б1.В 2 3 3 108 108 40 2 50 18 3 20 18 2 50 18 3 ОПК-1

+ Б1.В.ДВ.01.03.04 Рабочие тела двигателей космических аппаратов Б1.В 2 3 3 108 108 38 2 70 3 18 18 2 70 3 ОПК-1

+ Б1.В.ДВ.01.03.05
Особенности испытаний двигателей космических 

аппаратов
Б1.В 3 3 3 108 108 38 2 70 3 18 18 2 70 3 ОПК-3; ПК-2

+ Б1.В.ДВ.01.03.06
Особенности рабочего процесса в двигателях 

космических аппаратов
Б1.В 3 4 4 144 144 38 2 88 18 4 18 18 2 88 18 3 ОПК-2

+ Б1.В.ДВ.01.03.07 Проектирование двигателей малой тяги Б1.В 3 3 3 108 108 38 2 70 3 16 20 2 70 3 ОПК-3

+ Б1.В.ДВ.01.03.08
Надежность и техническая диагностика двигателей 

космических аппаратов
Б1.В 3 3 3 108 108 34 2 74 3 16 16 2 74 3 ОПК-2; ОПК-3

+ Б1.В.ДВ.01.03.09 Баллистика миссий космических аппаратов Б1.В 1 3 3 108 108 38 2 70 3 18 18 2 70 3 ОПК-1; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.01.03.10(К)
Курсовой проект по модулю "Космическое 

двигателестроение"
Б1.В 3 3 ОПК-1; ОПК-3

+ Б1.В.ДВ.01.03.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В 3 3 3 108 108 34 2 74 3 16 16 2 74 3 ПК-3

+ Б1.В.ДВ.01.03.ДВ.01.01
Техническая экология производства и испытаний 

двигателей космических аппаратов
Б1.В 3 3 3 108 108 34 2 74 3 16 16 2 74 3 ПК-3

- Б1.В.ДВ.01.03.ДВ.01.02
Промышленная безопасность и охрана труда на 

производстве двигателей космических аппаратов
Б1.В 3 3 3 108 108 34 2 74 3 16 16 2 74 3 ОПК-3

41 41 1476 1476 12 12 1464 4 6 138 37 6 1326

37 37 1332 1332 6 6 1326 37 6 1326

+ Б2.О.01(Пд) Производственная преддипломная практика Б2.О 4 37 37 1332 1332 6 6 1326 37 6 1326 3 УК-1; ОПК-4; ПК-3

4 4 144 144 6 6 138 4 6 138

+ Б2.В.01(У)
Учебная практика (научно-исследовательская 

работа)
Б2.В 2 4 4 144 144 6 6 138 4 6 138 3 УК-1; ОПК-2

6 6 216 216 4 4 212 6 4 212

+ Б3.01(Д)
Подготовка к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы
Б3 4 4 144 144 2 2 142 4 2 142 3 УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-2

+ Б3.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы Б3 2 2 72 72 2 2 70 2 2 70 3 УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-2

6 6 216 216 68 4 148 6 64 4 148

+ ФТД.01 Инженерная и компьютерная графика ФТД 2 3 3 108 108 34 2 74 3 32 2 74 3 ОПК-1

+ ФТД.02 Основы научных исследований ФТД 2 3 3 108 108 34 2 74 3 32 2 74 3 УК-1; ОПК-2; ОПК-4

+ К.М.01 Модуль 1 К.М

Обязательная часть

з.е. Итого акад.часов
Семестр 1 Семестр 2

Блок 1.Дисциплины (модули)

К.М.Комплексные модули

-

Закреп

ленная 

кафедр

Курс 2

Семестр 3 Семестр 4
-

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Курс 1
- - - Формы пром. атт.

Блок 2.Практика

Обязательная часть

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Блок 3.Государственная итоговая аттестация

ФТД.Факультативные дисциплины



з.е.

864 24 1152 32 2016 56

864 24 936 26 1800 50

50,3 45,5 47,9

36 36 36

22,4 13,7 18,1

23,6 14,6 19,1

864 396 162 18 196 20 450 18 24

ТО: 16 

5/6


Э: 1/2

1008 374 122 12 216 24 580 54 28
ТО: 21


Э: 1 1/2
1872 770 284 30 412 44 1030 72 52

ТО: 37 

5/6


Э: 2

1 Б1.О.01 Б1.О ЗаО 72 30 14 14 2 42 2 ЗаО 72 30 14 14 2 42 2 3 1

2 Б1.О.02 Б1.О ЗаО 144 88 32 18 32 6 56 4 ЗаО 144 88 32 18 32 6 56 4 3 1

3 Б1.О.03 Б1.О За 108 52 32 18 2 56 3 За 108 52 32 18 2 56 3 3 1

4 Б1.О.04 Б1.О За 72 34 16 16 2 38 2 За 72 34 16 16 2 38 2 3 1

5 Б1.О.05 Б1.О За 108 38 18 18 2 70 3 За 108 38 18 18 2 70 3 3 1

6 Б1.О.06 Б1.О Эк 144 82 32 48 2 44 18 4 Эк 144 82 32 48 2 44 18 4 3 1

7 Б1.О.07 Б1.О За 108 34 32 2 74 3 Эк 108 34 32 2 56 18 3 Эк За 216 68 64 4 130 18 6 3 12

8 Б1.О.08 Б1.О ЗаО 72 30 14 14 2 42 2 ЗаО 72 30 14 14 2 42 2 3 2

9 Б1.О.09 Б1.О ЗаО 108 54 18 12 18 6 54 3 ЗаО 108 54 18 12 18 6 54 3 3 2

10 Б1.О.12 Б1.О ЗаО 72 38 18 18 2 34 2 ЗаО 72 38 18 18 2 34 2 3 2

11 Б1.В.ДВ.01.01 Б1.В
Эк(2) 

За(2) 

ЗаО(2) КП

612 264 130 116 18 312 36 17
Эк(2) 

За(2) 

ЗаО(2) КП

612 264 130 116 18 312 36 17 3 23

12 Б1.В.ДВ.01.01.01 Б1.В Эк 108 44 18 18 8 46 18 3 Эк 108 44 18 18 8 46 18 3 3 2

13 Б1.В.ДВ.01.01.02 Б1.В ЗаО 72 44 26 16 2 28 2 ЗаО 72 44 26 16 2 28 2 3 2

14 Б1.В.ДВ.01.01.03 Б1.В ЗаО 108 38 18 18 2 70 3 ЗаО 108 38 18 18 2 70 3 3 2

15 Б1.В.ДВ.01.01.ДВ.01.01 Б1.В Эк КП 108 66 32 32 2 24 18 3 Эк КП 108 66 32 32 2 24 18 3 3 2

16 Б1.В.ДВ.01.01.ДВ.01.02 Б1.В Эк КП 108 66 32 32 2 24 18 3 Эк КП 108 66 32 32 2 24 18 3 3 2

17 Б1.В.ДВ.01.01.ДВ.01.03 Б1.В За 108 38 18 18 2 70 3 За 108 38 18 18 2 70 3 3 2

18 Б1.В.ДВ.01.01.ДВ.01.04 Б1.В За 108 50 32 16 2 58 3 За 108 50 32 16 2 58 3 3 2

19 Б1.В.ДВ.01.01.ДВ.01.05 Б1.В За 108 50 32 16 2 58 3 За 108 50 32 16 2 58 3 3 2

20 Б1.В.ДВ.01.01.ДВ.01.07 Б1.В За 108 34 18 14 2 74 3 За 108 34 18 14 2 74 3 3 2

21 Б1.В.ДВ.01.01.ДВ.01.08 Б1.В Эк ЗаО 108 34 18 14 2 56 18 3 Эк ЗаО 108 34 18 14 2 56 18 3 3 2

22 Б1.В.ДВ.01.02 Б1.В
Эк(2) 

За(2) 

ЗаО(2)

540 286 130 12 130 14 218 36 15
Эк(2) 

За(2) 

ЗаО(2)

540 286 130 12 130 14 218 36 15 3 23

23 Б1.В.ДВ.01.02.01 Б1.В Эк 108 58 26 12 16 4 32 18 3 Эк 108 58 26 12 16 4 32 18 3 3 2

24 Б1.В.ДВ.01.02.02 Б1.В Эк 108 54 20 32 2 36 18 3 Эк 108 54 20 32 2 36 18 3 3 2

25 Б1.В.ДВ.01.02.03 Б1.В За 72 52 32 18 2 20 2 За 72 52 32 18 2 20 2 3 2

26 Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.04.01 Б1.В ЗаО 72 34 16 16 2 38 2 ЗаО 72 34 16 16 2 38 2 3 2

27 Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.04.02 Б1.В ЗаО 72 34 16 16 2 38 2 ЗаО 72 34 16 16 2 38 2 3 2

28 Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.04.03 Б1.В ЗаО 72 34 16 16 2 38 2 ЗаО 72 34 16 16 2 38 2 3 2

29 Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.05.01 Б1.В За 72 34 16 16 2 38 2 За 72 34 16 16 2 38 2 3 2

30 Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.05.02 Б1.В За 72 34 16 16 2 38 2 За 72 34 16 16 2 38 2 3 2

31 Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.05.03 Б1.В За 72 34 16 16 2 38 2 За 72 34 16 16 2 38 2 3 2

32 Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.06.01 Б1.В ЗаО 108 54 20 32 2 54 3 ЗаО 108 54 20 32 2 54 3 3 2

33 Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.06.02 Б1.В ЗаО 108 54 20 32 2 54 3 ЗаО 108 54 20 32 2 54 3 3 2

34 Б1.В.ДВ.01.03 Б1.В За 108 38 18 18 2 70 3
Эк(2) За 

ЗаО
432 150 72 70 8 246 36 12

Эк(2) 

За(2) ЗаО
540 188 90 88 10 316 36 15 3 123

35 Б1.В.ДВ.01.03.01 Б1.В Эк 108 34 16 16 2 56 18 3 Эк 108 34 16 16 2 56 18 3 3 2

36 Б1.В.ДВ.01.03.02 Б1.В ЗаО 108 38 18 18 2 70 3 ЗаО 108 38 18 18 2 70 3 3 2

37 Б1.В.ДВ.01.03.03 Б1.В Эк 108 40 20 18 2 50 18 3 Эк 108 40 20 18 2 50 18 3 3 2

38 Б1.В.ДВ.01.03.04 Б1.В За 108 38 18 18 2 70 3 За 108 38 18 18 2 70 3 3 2

39 Б1.В.ДВ.01.03.09 Б1.В За 108 38 18 18 2 70 3 За 108 38 18 18 2 70 3 3 1

40 ФТД.01 ФТД За 108 34 32 2 74 3 За 108 34 32 2 74 3 3 2

41 ФТД.02 ФТД За 108 34 32 2 74 3 За 108 34 32 2 74 3 3 2

(План) 144 6 6 138 4 2 2/3 144 6 6 138 4 2 2/3

Б2.В.01(У) ЗаО 144 6 6 138 4 2 2/3 ЗаО 144 6 6 138 4 2 2/3 3 2

(План)

1 6 7

Методы оптической спектроскопии

Физика наноматериалов и наноструктур

Дизайн умных материалов

Избранные главы физики твердого тела

Избранные главы биологии и химии

Материаловедение и технологии материалов

Электроника

Основы современной оптики и фотоники

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

Методология научного исследования и 

представление его результатов

Обработка оптической информации

Введение в физику рентгеновского излучения

Оптика полупроводников

Основы физической химии

Профессиональная подготовка на английском 

языке

Академическое письмо

№ Индекс
Блок/ 

часть
Наименование

ИТОГО (с факультативами)

ИТОГО по ОП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Аудиторная нагрузка

Контактная работа

Контроль
Всего Всего

Академических часов

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр КСР СРП ИКР СР

Контр

оль

Контр

оль

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр КСР СРП ИКР СР

Недельз.е.

17 2/6

Контроль
СРП ИКР СР

Контр

оль
Всего

КонтрольНедельз.е.

25 1/6

СеместрКаф.

42 3/6

Недель

Итого за курс

Академических часов

Всего
Кон 

такт.
Лек Лаб Пр КСР

Космическое двигателестроение

Теория двигателей космических аппаратов

Специальные главы теории горения и взрыва

Физика частично ионизованного газа

Рабочие тела двигателей космических 

аппаратов

Баллистика миссий космических аппаратов

Инженерная и компьютерная графика

Основы научных исследований

Семестр 2Семестр 1

Академических часов

Наноматериалы и биологические системы. 

Бионанотехнологии

Технология производства солнечных 

элементов и модулей

Астрофизика и космология

Функциональные наноматериалы и их 

приложения

Аддитивные технологии

Приложения магнитных материалов

Оптика и фотоника

Избранные главы оптики и фотоники

Физика лазеров

Флуоресцентная спектроскопия & Life Sciences

Цифровая голография

Теория синхротронного излучения

Оптика коротких импульсов

Источники оптического излучения

Оптические методы исследования 

поверхности и тонких пленок

Синхротронные исследования микро- и 

наноструктурированных сред

Моделирование оптических свойств молекул и 

материалов

Современные приложения рентгеновской 

оптики

КАНИКУЛЫ

ПРАКТИКИ

Учебная практика (научно-исследовательская 

работа)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ Эк За(5) ЗаО(2) Эк(3) За(3) ЗаО(5) Эк(4) За(8) ЗаО(7)



з.е.

972 27 1548 43 2520 70

972 27 1548 43 2520 70

53 26,5

27 13,5

19,2 9,6

20,4 10,2

972 352 150 12 170 20 566 54 27

ТО: 17 

1/3


Э: 2

ТО: 4 

1/3


Э: 

972 352 150 12 170 20 566 54 27

ТО: 21 

2/3


Э: 2

1 Б1.О.10 Б1.О Эк 108 38 18 18 2 52 18 3 Эк 108 38 18 18 2 52 18 3 3 3

2 Б1.О.11 Б1.О Эк 108 50 18 30 2 40 18 3 Эк 108 50 18 30 2 40 18 3 3 3

3 Б1.О.13 Б1.О За 108 44 12 12 16 4 64 3 За 108 44 12 12 16 4 64 3 3 3

4 Б1.О.14 Б1.О За 72 38 18 18 2 34 2 За 72 38 18 18 2 34 2 3 3

5 Б1.В.ДВ.01.01 Б1.В
За(3) 

ЗаО(2) КП
504 222 90 120 12 282 14

За(3) 

ЗаО(2) КП
504 222 90 120 12 282 14 3 23

6 Б1.В.ДВ.01.01.04 Б1.В ЗаО 108 50 16 32 2 58 3 ЗаО 108 50 16 32 2 58 3 3 3

7 Б1.В.ДВ.01.01.05 Б1.В За 72 40 18 18 4 32 2 За 72 40 18 18 4 32 2 3 3

8 Б1.В.ДВ.01.01.06 Б1.В За 108 52 18 32 2 56 3 За 108 52 18 32 2 56 3 3 3

9 Б1.В.ДВ.01.01.07(К) Б1.В КП КП 3

10 Б1.В.ДВ.01.01.ДВ.01.06 Б1.В ЗаО 108 38 18 18 2 70 3 ЗаО 108 38 18 18 2 70 3 3 3

11 Б1.В.ДВ.01.01.ДВ.01.09 Б1.В За 108 42 20 20 2 66 3 За 108 42 20 20 2 66 3 3 3

12 Б1.В.ДВ.01.02 Б1.В
Эк(2) За 

ЗаО(4) КП
576 314 140 160 14 226 36 16

Эк(2) За 

ЗаО(4) КП
576 314 140 160 14 226 36 16 3 23

13 Б1.В.ДВ.01.02.04 Б1.В ЗаО 72 46 18 26 2 26 2 ЗаО 72 46 18 26 2 26 2 3 3

14 Б1.В.ДВ.01.02.05 Б1.В ЗаО 72 52 32 18 2 20 2 ЗаО 72 52 32 18 2 20 2 3 3

15 Б1.В.ДВ.01.02.06 Б1.В За 72 30 14 14 2 42 2 За 72 30 14 14 2 42 2 3 3

16 Б1.В.ДВ.01.02.07 Б1.В ЗаО 72 46 18 26 2 26 2 ЗаО 72 46 18 26 2 26 2 3 3

17 Б1.В.ДВ.01.02.08(К) Б1.В КП КП 3

18 Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.01.01 Б1.В Эк 108 54 20 32 2 36 18 3 Эк 108 54 20 32 2 36 18 3 3 3

19 Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.01.02 Б1.В Эк 108 54 20 32 2 36 18 3 Эк 108 54 20 32 2 36 18 3 3 3

20 Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.01.03 Б1.В Эк 108 54 20 32 2 36 18 3 Эк 108 54 20 32 2 36 18 3 3 3

21 Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.02.01 Б1.В Эк 108 38 18 18 2 52 18 3 Эк 108 38 18 18 2 52 18 3 3 3

22 Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.02.02 Б1.В Эк 108 38 18 18 2 52 18 3 Эк 108 38 18 18 2 52 18 3 3 3

23 Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.02.03 Б1.В Эк 108 38 18 18 2 52 18 3 Эк 108 38 18 18 2 52 18 3 3 3

24 Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.03.01 Б1.В ЗаО 72 48 20 26 2 24 2 ЗаО 72 48 20 26 2 24 2 3 3

25 Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.03.02 Б1.В ЗаО 72 48 20 26 2 24 2 ЗаО 72 48 20 26 2 24 2 3 3

26 Б1.В.ДВ.01.02.ДВ.03.03 Б1.В ЗаО 72 48 20 26 2 24 2 ЗаО 72 48 20 26 2 24 2 3 3

27 Б1.В.ДВ.01.03 Б1.В
Эк За 

ЗаО(3) КП
576 182 84 88 10 376 18 16

Эк За 

ЗаО(3) КП
576 182 84 88 10 376 18 16 3 123

28 Б1.В.ДВ.01.03.05 Б1.В За 108 38 18 18 2 70 3 За 108 38 18 18 2 70 3 3 3

29 Б1.В.ДВ.01.03.06 Б1.В Эк 144 38 18 18 2 88 18 4 Эк 144 38 18 18 2 88 18 4 3 3

30 Б1.В.ДВ.01.03.07 Б1.В ЗаО 108 38 16 20 2 70 3 ЗаО 108 38 16 20 2 70 3 3 3

31 Б1.В.ДВ.01.03.08 Б1.В ЗаО 108 34 16 16 2 74 3 ЗаО 108 34 16 16 2 74 3 3 3

32 Б1.В.ДВ.01.03.10(К) Б1.В КП КП 3

33 Б1.В.ДВ.01.03.ДВ.01.01 Б1.В ЗаО 108 34 16 16 2 74 3 ЗаО 108 34 16 16 2 74 3 3 3

34 Б1.В.ДВ.01.03.ДВ.01.02 Б1.В ЗаО 108 34 16 16 2 74 3 ЗаО 108 34 16 16 2 74 3 3 3

(План) 1332 6 6 1326 37 12 1332 6 6 1326 37 12

Б2.О.01(Пд) ЗаО 1332 6 6 1326 37 12 ЗаО 1332 6 6 1326 37 12 3 4

(План) 216 4 4 212 6 4 216 4 4 212 6 4

Б3.01(Д) 144 2 2 142 4 2 2/3 144 2 2 142 4 2 2/3 3 4

Б3.02(Д) 72 2 2 70 2 1 1/3 72 2 2 70 2 1 1/3 3 4

9 5/6 9 5/6

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

№ Индекс
Блок/ 

часть
Наименование

ИТОГО (с факультативами)

ИТОГО по ОП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Аудиторная нагрузка

Контактная работа

Контроль
Всего Всего

Академических часов

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр КСР СРП ИКР СР

Конт

роль

Конт

роль

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр КСР СРП ИКР СР

Недельз.е.

19 2/6

Контроль
СРП ИКР СР

Конт

роль
Всего

КонтрольНедельз.е.

20 2/6

Оптические приборы в каналах 

синхротронного излучения

Волоконно-оптические системы связи

СеместрКаф.

39 4/6

Недель

Итого за курс

Академических часов

Всего
Кон 

такт.
Лек Лаб Пр КСР

Квантовые технологии

Оптика и фотоника

Оптоэлектроника

Нелинейная оптика

Фотонные приборы

Автоматизация оптического эксперимента

Курсовой проект по модулю "Оптика и 

фотоника"

Оптический неразрушающий контроль

Фотоника молекул

Машинное обучение и анализ больших данных

Микроскопия: методы визуализации в микро- 

и нано-масштабе

Метрология

Дизайн умных материалов

Дизайн эксперимента и математическая 

статистика

Технологическое предпринимательство

Проектный менеджмент

Курсовой проект по модулю "Дизайн умных 

материалов"

Поверхностные явления

История философии и науки

Семестр 4Семестр 3

Академических часов

КАНИКУЛЫ

Подготовка к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы

Защита выпускной квалификационной работы

Взаимодействие излучения с веществом

Основы биофотоники

Основы современной микроскопии и методов 

визуализации

Основы нанофотоники

Основы рентгеновской оптики

Космическое двигателестроение

Особенности испытаний двигателей 

космических аппаратов

Особенности рабочего процесса в двигателях 

космических аппаратов

Проектирование двигателей малой тяги

Надежность и техническая диагностика 

двигателей космических аппаратов

Курсовой проект по модулю "Космическое 

двигателестроение"

Техническая экология производства и 

испытаний двигателей космических аппаратов

Промышленная безопасность и охрана труда 

на производстве двигателей космических 

аппаратов

ПРАКТИКИ

Производственная преддипломная практика

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ Эк(3) За(3) ЗаО(3) КП ЗаО Эк(3) За(3) ЗаО(4) КП
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